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EMENTA

Propriedades macroscoépicas e microscopicas de gases,

processos colisionais em gases,

producéo e propriedades de plasmas,

arquitetura de descargas elétricas luminescentes DC e RF.

Tratamento de materiais por plasma: nitretacao, carbonetacao e oxidacao idnica.
Deposicao de filmes por pulverizacdo catédica (Sputtering).
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